






























专利名称(译) 有机EL显示装置的制造方法和通过这种方法制造的有机EL显示装置
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摘要(译)

本发明包括在TFT基板上形成有机EL元件，在TFT基板上形成密封膜以
覆盖有机EL元件，在框架区域中对密封膜的表面进行亲水处理，形成密
封在CF基板上，通过在真空中将密封材料放置在框架区域中的密封膜的
表面上，并将真空状态恢复到大气压，经由密封材料将TFT基板和CF基
板接合在一起。
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